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De nos jours, nous assistons à une explosion de la demande et de l’utilisation des dispositifs 

intelligents intégrant plusieurs types de capteurs et de détecteurs. Ces dispositifs sont basés 

sur l’intégration des MEMS ou dispositifs miniatures, qui sont réalisables avec les 

technologies de micro-fabrication. 

 

La mise en place de la Plateforme de Microsystèmes Electromécaniques MEMS a pour but 

de permettre la promotion et le développement des technologies de micro-fabrication 

nécessaires à la réalisation et la fabrication des MEMS. La plateforme vient en appui au 

développement des dispositifs miniaturisés, en offrant des prestations de service et des 

formations sur ces dispositifs au profit des étudiants, doctorants et du personnel de la 

recherche et de l’enseignement supérieur, ainsi que du secteur socioéconomique. 
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 Dr. Yamna Bakha 

Manager de la Plateforme des Microsystèmes Electromécaniques 

 Email : ybakha@cdta.dz 
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Les missions de la plateforme  

 

La plateforme est un appui au niveau national dans la promotion et la 

formation des dispositifs miniaturisés MEMS au profit des étudiants, 

doctorants et du personnel de la recherche et de l’enseignement supérieur. 

La plateforme est gérée par un effectif composé de chercheurs et 

ingénieurs qualifiés et formés sur l’activité MEMS ; celle-ci concerne : la 

conception, la micro-fabrication et la caractérisation des dispositifs.  
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     Staff de la Plateforme 



Prestations 

Réalisation des structures 
MEMS de base et µ-Fluidiques 

Dépôt des couches minces pour 
différentes applications  

Réalisation des dispositifs à 
peignes inter-digités 

Traitement thermique et dépôt 
de couches minces 

Profilométrie Topographie de surface    
 

Electrodéposition  

Banc de détections des gaz 
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Pour toute information complémentaire contactez nous 

 

Responsable de Plateforme MEMS 

Dr. Y. Bakha 

Email : ybakha@cdta.dz 

 

 

Nous retrouver sur le site web :   

www.cdta.dz 

Centre de Développement des Technologies Avancées (CDTA) 

Cité 20 août 1956 Baba Hassen, Alger, Algérie 

Tél.: +213 (0) 23 35 22 60 /68          Fax : +213 (0) 23 35 22 63 
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